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１． 本課題の研究の背景、目的、関係するプロジェク

トとの関係 

エクストリームフォトニクスプロジェクト・近接

場ナノフォトニクス研究チームにおいて、近接場

顕微鏡の開発を行っている。 

２． 利用研究成果が無かった場合の理由 

研究の進捗状況から、当初予定していた電磁場解

析計算を行う必要がなくなったため、RICC を利

用しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


